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摘要(译)

为了减少构件和模具的数量以降低制造成本并改善超声波探头中的可抓
握性，装配有超声波元件3的固定构件6，宽电缆4，连接器5和连接电缆
将图2所示的超声波透镜部分11，壳体12和衬套部分13插入模具中，通
过嵌件成型一体成型。由于超声波探头10使用单个模具制造，因此减少
了构件的数量，减少了组装步骤的数量，从而可以实现制造成本的降
低。
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